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摘要(译)

提供了一种用于超声成像系统的冷却系统，该超声成像系统具有探头，
该探头用于通过探头的尖端向和从在尖端的外表面处接触尖端的生物组
织发送和接收声信号。冷却系统包括用于在其中循环冷却介质的导管，
以及与循环冷却介质流体连通的热交换器，并具有用于从循环冷却介质
移除热量的装置，其中导管的至少一部分接近或接触探针尖端的外表
面。在第一实施例中，导管包括从热交换器延伸到探针尖端的入口流体
管线，用于从热交换器向探针尖端提供循环冷却介质，以及从探针尖端
延伸到出口冷却线。热交换器，用于从探针尖端向热交换器提供循环冷
却介质。在第二实施例中，热交换器容纳在探针中。在第三实施例中，
探针容纳在壳体内，其中导管的一部分从探针的尖端沿壳体的外表面延
伸。
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